
Hochpräzise Längenmessung 

In der Industrie und Forschung erhöhen sich die Anforderungen an die Messtechnik, wenn es um höchste
Präzision und Genauigkeit geht.
Insbesondere bei der Charakterisierung von:
- Präzisionsführungen,
- Mess-, Mikroskop- und Positioniertischen,
- Mess- und Prüfmaschinen,
- Koordinatenmessmaschinen,
- Werkzeugmaschinen,
- berührungsloser Vermessung von Oberflächen und
- taktiler Längenmessung von Dicken, Konturen und Ebenheiten.

Von der SIOS Messtechnik GmbH entwickelte interferometrische Messsysteme setzen weltweit Standards in
der Längenmesstechnik. Die SIOS Interferometer realisieren Messbereiche von wenigen Nanometern bis zu 80
Metern verbunden mit geringer Messunsicherheit und Längenauflösung. Für das Gebiet der Langzeitmessung
bietet SIOS spezielle Interferometer mit modifizierten Sensoren die höchste Stabilität garantieren.

Sie möchten wissen:
- Welches interferometrische Messsystem für welche Messaufgabe geeignet ist?
- Welche Faktoren Einfluss auf Messunsicherheiten haben?
- Wie Sie einen Abbe-Fehlerfreien Messaufbau realisieren können?
- Was beim Entwurf einer optimalen Messanordnung zu beachten ist?
- Wie Sie synchron zur Länge weitere Freiheitsgrade wie Nick- und Gierwinkel sowie die Geradheit erfassen
können?

Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Experten Peter Grundschok und Wolfram Meyer auf den Grund.

Seminarort: Online Webex Meeting

Sprache: Englisch

Zielgruppe: Messtechniker, Ingenieure, Konstrukteure, Qualitätsmanager,
Fertigungsplaner, Projektmanager und Wissenschaftler

Branchen: Messtechnik, Optikindustrie, Metrologie, Materialforschung, Werkstoffprüfung, hochgenauer
Maschinen- und Apparatebau, Forschung und Entwicklung

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.

Beginn:

Tuesday, January 26, 2021, 8:00 AM Uhr   
Ende:

Tuesday, January 26, 2021, 8:45 AM Uhr   
Veranstaltungsort:

Online  
Website & Anmeldung:

https://sios-de.com/news/web-seminar/registration-web-seminar/

https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fsios.de&rp=mMFQmMgcYB6sCva5_451-g

